
第 160回 JIIA理事会 議事録（承認済） 

 

日時： 2018年 11月 1日  13：00－16：00 

場所： 浜松ホトニクス本社 会議室 

出席理事： 木浦代表理事、岩田理事、渡邉理事、福井理事、髙岡理事、津久井理事、鳥居理事、中川理事、 

原田理事、冨士山理事、宗塚理事 

出席監事： 名雲監事 

出席オブザーバー：水島顧問、佐久間標準化副委員長、赤秀標準化委員会副委員長、遠塚運営委員会副委員長、 

事務局米山、山口主査 

理事総数 11名  開催時全員出席により有効開催 

 

議 題 

 

1．第 159回定例理事会議事録の確認（木浦）   満場一致承認 

2．東京都産業技術センタ（TIRI)「IoT支援センタ」開所式出席報告（渡邊副代表理事、木浦） 

（ア） 東京都知事小池氏も参列し、招待客 200名以上と盛大な開所式であった中、JIIAは最前列の席をご用意頂

いた。 

（イ） 各省庁や研究機関の方々と交流ができ、JIIAの今後に有意義な機会であった。 

3. CMVU主催会議参加・講演内容の報告（木浦、遠塚副委員長、山口レンズ分科会主査） 

（ア）講演内容の報告：通訳が非常に優秀でスムーズな講演ができた。 

 G3での標準化について中国企業に概要を伝えられた。 

（イ）CMVUの活動状況：照明・レンズを中心とした活動である。 

 来春 IVSMまでに再度ミーティングの機会を持ちたいとし、IVSMに照明・レンズを追加するよう  

G3に JIIAと CMVUで共同提案したいとした。 

4. Vision Stuttgart出展準備状況の確認（渡邊副代表理事、津久井理事、遠塚副委員長、木浦） 

（ア）International Standards Booth出展確認：CXP、Embeddedおよび照明の展示品搬入状況を確認した。 

（イ）現地公式行事の確認：各日のミーティング・セミナーおよびパーティ日程を確認した。 

5．国際画像機器展の出展準備状況の確認（原田理事他） 

（ア）International Standards Boothへの出展製品： 

動展示 3分科会、静展示 2分科会の他、様々なインターフェイスを集めたコンセプト展示を 

展開することとした。 

（イ）セミナー関連：各日のセミナーを確認した。 

（ウ）会期中のブース立番について、メールで調整・確定することとした。 

（エ）会期中に DM3において、IIDC2ミーティング（12/5）、CXPプラグフェスタ（12/6） 

および中国を交えた照明・レンズミーティング（12/7）を実施することとした。 

6. 運営委員会からの報告（岩田副代表理事） 

（ア）名雲塾の報告：次回 11/15（木）大久保会場にて開催予定。 

（イ）来年度の名雲塾について：外部講師を依頼し、画像以外のテーマを取り入れた幅広い内容にしたいとした。 

（ウ）統計データの収集状況：カメラおよびボードのみの統計となる。 

7. 標準化委員会からの報告（鳥居理事） 

（ア）標準規格冊子の和訳を完了し、校了・印刷を進めたいとした。 

※追加議題：JIIA主管の各分科会の Tracの活用状況の確認の件（木浦）：現在は CXPのみの活用である。 

 

 



8．事務局よりの報告（津久井理事、木浦） 

（ア） 12月（横浜）の理事会開催日の確認：12月 4日（火）11：00ブース設営。15：00理事会。  

（イ）Webexの更新の件：更新手続きを実行することとした。   満場一致承認  

9. 次回理事会開催予定 

2018年 12月 4日（火） 15：00～ パシフィコ横浜 DM3会議室 

 

2018年（平成 30年）11月 1日 

 

一般社団法人 

日本インダストリアルイメージング協会 

代表理事   木 浦 幸 雄   印 

 

 

出席理事   岩 田 節 子   印 

 

同      渡 邉 雅 仁   印 

 

同      福 井   博   印 

 

同      髙 岡   豊   印 

 

同      津久井 明 三   印 

 

同      鳥 居 貞 文   印 

 

同      中 川   進   印 

 

同      原 田   寛   印 

 

同      冨士山 和 夫   印 

 

同      宗 塚 啓 司   印 

 

出席監事   名 雲 文 男   印 

 


